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Abstract (en)
The electrode device (1) has a number of parallel ceramic substrate resistances (20), mechanically secured within a slot in an insulating body (2)
via an electrically conductive contact spring (4), in a direction perpendicular to the longitudinal direction, with the electrode emission points (21)
secured to the top edge of the ceramic substrate. The contact spring is provided by a ring spring with oval helical windings, providing an axial and
radial spring force, with an ohmic resistance or a capacitor between the spring and each electrode emission point.

Abstract (de)
Die Erfindung bezieht sich auf eine Hochspannugselektrodenanordnung mit einer Vielzahl von zueinander parallel angeordneten
Keramiksubstratwiderstanden die in einer Nut eines Isolierstoffkdrpers eingebracht sind, und miteinander durch eine elektrisch leitfahige
Kontaktfeder mechanisch fixiert und elektrisch verbunden werden. Um eine solche Hochspannugselektrodenanordnung (1) mdglichst kostengtinstig
herstellen zu kénnen, weist erfindungsgemass der Isolierstoffkdrper (2) eine Nut (3) auf, in welche die Keramiksubstratwiderstande (20, 25)
eingebracht und durch eine Kontaktfeder (4) mechanisch fixiert und elektrisch kontaktiert werden. Die Keramiksubstratwiderstande (20, 25) weisen
auf zumindest einer Seite einen aufgedruckten Dickschichtwiderstadsmeander (22) auf, der mit der oberflachenmontierbaren Emissionsspitze (21)
einerseits und mit der Kontaktflache (23) andererseits elektrisch verbunden, vorzugsweise verlotet ist. Der Keramiksubstratwiderstand (20, 25)
weist im Bereich hinter der Emissionsspitze (21) eine Sollbruchstelle (24) auf, die durch abbrechen nach dem fixieren die Emmissionsspitze als
freie Spitze Uber die Oberkante des Keramiksubstratwiderstands und des VerguBBes ragen |&aBt. Die Keramiksubstratwiderstande (20, 25) und die
Kontaktfeder (4) werden im Isolierstoffkérper (2) durch die VerguBmasse (5) dauerhaft in Form- und KontaktschluB3 gehalten. <IMAGE>
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